See the notice on TED website

731956-2026 - Concurso

Alemanha — Maquinas para tratamento térmico de materiais — Hochtemperatur/ LP-CVD System
fiir Mikrosystemtechnik und Nanotechnologie

OJ S 205/2026 22/10/2026

Anuncio de concurso ou de concessao — regime normal

Fornecimentos

1. Adquirente

1.1. Adquirente
Nome oficial: Westsachsische Hochschule Zwickau
Correio eletrénico: Beschaffungswesen@whz.de
Forma juridica do adquirente: Organismo de direito publico, controlado por uma autoridade
regional
Atividade da autoridade adjudicante: Educagao

2. Procedimento

2.1. Procedimento
Titulo: Hochtemperatur/ LP-CVD System fur Mikrosystemtechnik und Nanotechnologie
Descrigao: Hochtemperatur/ LP-CVD System fir Mikrosystemtechnik und Nanotechnologie
Identificador do procedimento: ec331272-b018-457b-b755-33fff05b1bf7
Identificador interno: OV 16-26
Tipo de procedimento: Aberto
O procedimento € acelerado: nao

2.1.1. Finalidade
Natureza do contrato: Fornecimentos
Classificagao principal (cpv): 42940000 Maquinas para tratamento térmico de materiais
Classificagao adicional (cpv): 42000000 Maquinas industriais, 42942000 Fornos e acessorios

2.1.2. Local de execugao
Endereco postal: Peter Breuer Stral3e 11
Cidade: Zwickau
Cddigo postal: 08056
Subdivisao do pais (NUTS): Zwickau (DED45)
Pais: Alemanha

2.1.4. Informagodes gerais
Informagdes adicionais: #Bekanntmachungs-ID: CXP4D4ZMW2D#
Base juridica:
Diretiva 2014/24/UE
vgv -

2.1.6. Motivos de exclusao
Fontes dos motivos de exclusdo: Documento do concurso

5. Lote
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5.1. Lote: LOT-0001
Titulo: Hochtemperatur/ LP-CVD System fur Mikrosystemtechnik und Nanotechnologie
Descrigao: 1 STK Hochtemperaturanlage mit 8 Prozessstationen / Rohren mit
Beladeeinrichtungen flr Hochtemperatur- und LP-CVD Prozesse, vorwiegend flr
monokristalline Siliziumwafer. - Footprint der Gesamtanlage nicht groRer als 400cm x 600cm x
295cm (L x B x H). - Besteht das Gesamtsystem aus mehreren Einzelanlagen / Teilen mussen
alle Anlagen innerhalb des angegebenen Footprints aufgestellt werden kénnen. - Vom
angegebenen Footprint ausgenommen sind ausschliellich eine etwaige Bedienkonsole, diese
darf separat auf einem max. 180cmx80cm messenden Tisch untergebracht werden und die
Vakuum-Pumpen, welche innerhalb eines Service-Bereichs untergebracht werden dirfen. -
Bei zwei gekoppelten Einzelanlagen: ist eine an der Rickwand gespiegelte Konfiguration (eine
Anlage mit Beladestationen rechts, eine Anlage mit Beladestationen links) vorzusehen - Alle 8
Prozessstationen sind auf die parallele Bearbeitung von mindestens 13 Stlick Wafer pro
Prozess auszulegen. - Die verarbeitbaren Durchmesser der Wafer sind mindestens: o 150mm
und o 100mm - Die Prozessstationen sind als horizontal angeordnete Prozessrohre mit jeweils
einem Quarz- oder SiC-Rohr und jeweils einer automatischen/motorisierten Beladestation
vorzusehen. - Der Ausleger (Paddle) zur Beladung ist aus Siliciumcarbid auszufiihren. - Die
Beladestation(en) sind mit Luftfiltereinheit(en) mit laminarer Luftstrdomung vorzusehen. - Jede
Prozessstation ist mit jeweils mindestens 3 Temperaturregelzonen pro Prozessrohr
auszufuhren. - Jedes LP - CVD Prozessrohr ist mit einem integrierten Leckratetest /
Druckverlustprofiling zu realisieren. - Innerhalb der Bearbeitungszone der min. 13
Prozesswafer (Flat-Zone) ist im Prozess eine Temperaturabweichung vom Sollwert von
hochstens +/-1 K und eine Soll-Temperaturabweichung von Run zu Run héchstens +/-1 K zu
erzielen. - Mindestens ein geeignetes Thermoelement pro Temperaturregelzone zur
Prozessuberwachung und -regelung muss vorhanden sein. - Mindestens ein geeignetes
Thermoelement pro Temperaturregelzone als Ausfallsicherung muss vorhanden sein. -
Mindestens ein Profilthermoelement pro Prozessstation - Geeignete Messeinrichtungen zur
Anlagenuberwachung und Steuerung in Bezug die technische Sicherheit (z.B.
Ubertemperaturabschaltung, Abluftausfall, Kiihlwasserausfall, Gasversorgungsausfall,
redundante Interlocks...) missen vorhanden sein. - In den Gaskabinetten ist eine
Prozessgaszufiihrung und -verteilung, Prozessgassteuerung und -Uberwachung nach Stand
der Technik, abgestimmt auf die Eigenschaften der flr die Prozessstationen spezifizierten
Prozessgase und FlUssigkeiten zu realisieren. - Absaugung / Scavenger an der Prozessstation
- Anlagensteuerung(en) mit Monitor und Benutzerschnittstelle, spatestens nach Ablauf der
Garantie mussen alle Benutzer- und Servicelevel fur die WHZ zuganglich dauerhaft sein
werden - mehrere Prozessstationen kdnnen in einer Steuerung/Benutzerschnittstelle
zusammengefasst werden - Bei Storung muss die Anlage selbsttatig in einen sicheren
Zustand ubergehen, wenn dazu eine unterbrechungsfreie Stromversorgung notwendig ist, ist
diese mit zu inkludieren. - Maschinen Not-Aus Schalter, gesichert gegen Wiederanschalten -
CE Zertifikat und CE Kennzeichnung fir Gesamtanlage - Einhaltung der EU-
Maschinenrichtlinie (2006/42/EC / oder 2023/1230, je nach Auslieferungsdatum), wo
anwendbar - Vollstandige Anlagendokumentation. 1 STK Prozessstation, Oxidation, n-Typ-
Substrate - Dauerprozesstemperatur mindestens 1050°C - Quarz oder SiC Prozessrohr -
Komplettes Gaszufuhrsystem mit Massenstromregelung fur: Stickstoff, Wasserstoff,
Sauerstoff, Dichlorethylen mit N2 Tragergas - Wasserstoff/Sauerstoff-Verbrenner zur
Erzeugung von H20 und Injektion in den Ofen ("External Torch"), Uberwachung und
Sicherheitseinrichtungen nach Stand der Technik - Automatisiert, tiber die Anlage
angesteuerter Bubbler mit Temperierung fur 1,2-Dichlorethylen, 1500mL "Fuji"- kompatibel
oder mitgelieferter Quarzbubbler. - Quartz Baffle / Diffusor, falls zur Erreichung der von
Lieferer zu spezifizierenden Homogenitat nétig 1 STK Prozessstation, Oxidation, p-Typ
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Substrate - Dauerprozesstemperatur mindestens 1050°C - Quarz oder SiC Prozessrohr -
Komplettes Gaszufuhrsystem mit Massenstromregelung fur: Stickstoff, Wasserstoff,
Sauerstoff, Dichlorethylen mit N2 Tragergas - Wasserstoff/Sauerstoff-Verbrenner zur
Erzeugung von H20 und Injektion in den Ofen ("External Torch"), Uberwachung und
Sicherheitseinrichtungen nach Stand der Technik - Automatisiert, Uber die Anlage
angesteuerter Bubbler mit Temperierung fur 1,2-Dichlorethylen, 1500mL "Fuiji"- kompatibel
oder mitgelieferter Quarzbubbler. - Quartz Baffle / Diffusor, falls zur Erreichung der von
Lieferer zu spezifizierenden Homogenitat nétig 1 STK Prozessstation, n-Dotierung -
Prozesstemperatur mindestens 1000°C - Quarz oder SiC Prozessrohr, Phosphoroxychlorid
Injektor und kompatibler Abgasstrang - Komplettes Gaszufuhrsystem mit
Massenstromregelung fur: Stickstoff, Sauerstoff und Phosphoroxychlorid mit N2 Tragergas -
Bubbler fur Phosphoroxychlorid, 1500mL "Fuji"- kompatibel oder mitgelieferter Quarzbubbler. -
Baffle fur Phosphoroxychlorid, dieser kann in Tur integriert sein, falls zur Erreichung der von
Lieferer zu spezifizierenden Homogenitat nétig - Separate Abgasfihrung mit Abscheider
/Kondensor fur Phosphorsaure 1 STK Prozessstation, p-Dotierung - Prozesstemperatur
mindestens 1050°C - Quarz oder SiC Prozessrohr - Komplettes Gaszufuhrsystem mit
Massenstromregelung fur: Stickstoff, Sauerstoff, BBr3 mit N2 als Tragergas - BBr3 Injektor
und kompatibler Abgasstrang - Bubbler fur BBr3, 1500mL "Fuji"- kompatibel oder mitgelieferter
Quarzbubbler. - Baffle fur BBr3, falls zur Erreichung der von Lieferer zu spezifizierenden
Homogenitat nétig 1 STK Prozessstation, Oxidation - Dauerprozesstemperatur mindestens
1050°C - Quarz oder SiC Prozessrohr - Komplettes Gaszufuhrsystem mit
Massenstromregelung fur: Stickstoff, Wasserstoff, Sauerstoff, Dichlorethylen mit N2 Tragergas
Identificador interno: OV 16-26

5.1.1. Finalidade
Natureza do contrato: Fornecimentos
Classificagao principal (cpv): 42940000 Maquinas para tratamento térmico de materiais
Classificagao adicional (cpv): 42000000 Maquinas industriais, 42942000 Fornos e acessorios

5.1.2. Local de execugao
Endereco postal: Peter Breuer Stral3e 11
Cidade: Zwickau
Caodigo postal: 08056
Subdivisao do pais (NUTS): Zwickau (DED45)
Pais: Alemanha

5.1.3. Duragao estimada
Duracao: 60 Semanas

5.1.6. Informacgodes gerais
Participagcao reservada:
A participacdo nao esta reservada.
Projeto de contratagéo publica ndo financiado por fundos da UE
O concurso € abrangido pelo Acordo sobre Contratos Publicos (ACP): néo
Este concurso também é adequado para as pequenas e médias empresas (PME): néo

5.1.7. Contratacao estratégica
Objetivo da contratacao estratégica: Inexisténcia de contratacao publica estratégica

5.1.9. Critérios de selegao
Fontes dos critérios de selecao: Documento do concurso
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5.1.10. Critérios de adjudicacao
Critério:
Tipo: Preco
Nome: Preiskriterium
Descricéo: Preiskriterium
Categoria do critério de adjudicacao peso: Ponderagao (percentagem, valor exato)
N.° do critério de adjudicacéo: 30
Critério:
Tipo: Qualidade
Nome: Erfullung der Leistungsparameter
Descrigao: Erflllung der Leistungsparameter
Categoria do critério de adjudicagao peso: Ponderagao (percentagem, valor exato)
N.° do critério de adjudicacao: 60
Critério:
Tipo: Qualidade
Nome: Lieferzeit
Descrigao: Lieferzeit
Categoria do critério de adjudicagao peso: Ponderagao (percentagem, valor exato)
N.° do critério de adjudicacao: 10

5.1.11. Documentos do concurso
Linguas em que os documentos do concurso estao oficialmente disponiveis: aleméao
Prazo para solicitar informagdes adicionais: 19/11/2026 23:59:59 (UTC+01:00) hora da
Europa Central, hora de verao da Europa Ocidental
Endereco dos documentos do concurso: https://www.dtvp.de/Satellite/notice/ CXP4D4ZMW2D
/documents
Canal de comunicagao ad hoc:
URL: https://www.dtvp.de/Satellite/notice/ CXP4D4ZMW2D

5.1.12. Condigoes do concurso
Condigoes de apresentacgao:
Apresentacdo por via eletrénica: Necessario
Endereco para apresentagao: https://www.dtvp.de/Satellite/notice/ CXP4D4ZMW2D
Linguas em que podem ser apresentadas as propostas ou pedidos de participagao: alemao
Catalogo eletrénico: Nao autorizado
Variantes: Nao autorizado
Os proponentes podem apresentar mais do que uma proposta: Permitido
Prazo para a receg¢ao das propostas: 26/11/2026 09:00:00 (UTC+01:00) hora da Europa
Central, hora de verao da Europa Ocidental
Duracao durante a qual a proposta deve permanecer valida: 83 Dias
Informagdes que podem ser completadas apoés o prazo de apresentagao:
Ao critério do comprador, alguns documentos em falta relacionados com o proponente
poderéo ser apresentados posteriormente.
Informagdes adicionais: Angebote durfen nicht nachgefordert werden.
Condigoes do contrato:
A execucgao do contrato tem de ser efetuada no ambito de programas de emprego protegido:
Ainda ndo conhecido
Faturacao eletronica: Necessario
Seréo utilizadas encomendas eletronicas: néo
Sera utilizado o pagamento eletronico: nao

731956-2026 Page 4/6


https://www.dtvp.de/Satellite/notice/CXP4D4ZMW2D/documents
https://www.dtvp.de/Satellite/notice/CXP4D4ZMW2D/documents
https://www.dtvp.de/Satellite/notice/CXP4D4ZMW2D
https://www.dtvp.de/Satellite/notice/CXP4D4ZMW2D

5.1.15.

5.1.16.

Técnicas

Acordo-quadro:

Inexisténcia de acordo-quadro

Informagdes sobre o sistema de aquisicdo dinamico:
Inexisténcia de sistema de aquisi¢ao dindmico

Informagoes adicionais, mediagao e recurso

Instancia de recurso: Vergabekammer des Freistaates Sachsen

Organizagéao que fornece informagdes adicionais sobre o processo de adjudicagao:
Westsachsische Hochschule Zwickau

Organizagéao que fornece mais informagdes sobre os procedimentos de recurso:
Vergabekammer des Freistaates Sachsen

Organizacgéao que recebe pedidos de participagao: Westsachsische Hochschule Zwickau

8. Organizagoes

8.1.

8.1.

8.1.

731956-2026

ORG-0001

Nome oficial: Westsachsische Hochschule Zwickau
Numero de registo: 14-1215011WHZ01-34
Endereco postal: Kornmarkt 1

Cidade: Zwickau

Caddigo postal: 08056

Subdivisao do pais (NUTS): Zwickau (DED45)
Pais: Alemanha

Correio eletrénico: Beschaffungswesen@whz.de
Telefone: 03755361130

Endereco Internet: https://www.whz.de

Perfil do adquirente: https://www.whz.de

Fungodes desta organizagao:

Adquirente

Organizacao que fornece informacgdes adicionais sobre o processo de adjudicagao
Organizagao que recebe pedidos de participagao

ORG-0002

Nome oficial: Vergabekammer des Freistaates Sachsen
Numero de registo: ohne

Cidade: Leipzig

Caddigo postal: 04013

Subdivisao do pais (NUTS): Leipzig, Kreisfreie Stadt (DED51)
Pais: Alemanha

Correio eletrénico: vergabekammer@lds.sachsen.de
Telefone: +49 03419773800

Fungodes desta organizagao:

Instancia de recurso

Organizacéao que fornece mais informagdes sobre os procedimentos de recurso

ORG-0003

Nome oficial: Datenservice Offentlicher Einkauf (in Verantwortung des Beschaffungsamts des

BMI)
Numero de registo: 0204:994-DOEVD-83
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Cidade: Bonn

Caodigo postal: 53119

Subdivisao do pais (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22)
Pais: Alemanha

Correio eletrénico: noreply.esender_hub@bescha.bund.de
Telefone: +49228996100

Fungodes desta organizagao:

TED eSender

Informagodes sobre o anuncio

Identificador/verséo do anuncio: ae5fd26¢-1fae-40c3-b473-c6ce79dd8997 - 01

Tipo de formulario: Concurso

Tipo de anuncio: Anuncio de concurso ou de concessao — regime normal

Subtipo de anuncio: 16

Data de envio do anuncio: 21/10/2026 08:45:00 (UTC+02:00) hora da Europa Oriental, hora
de verao da Europa Central

Linguas em que o presente anuncio esta oficialmente disponivel: alemao

Numero de publicagdo do anuncio: 731956-2026

N.° de edicdo do JO S: 205/2026

Data de publicagao: 22/10/2026
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